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Abnahmepriifungen fiir CO<(Index)2>-Laserstrahlanlagen zum QualitatsschweiRen
und -schneiden - Teil 2: Messen der statischen und dynamischen Genauigkeit (ISO
15616-2:2003); Deutsche Fassung EN ISO 15616-2:2003

Inhalt Seite
7o T o 3
1 AnwendungsbereiCh ... ————————— 3
2 Normative VErweiSUNQGEN .......coiciiiiiiiiisiriiiasrs s ssss s s s s sss s s sassss s s s sns s s snsasn e nss 4
3 2= [ - S 4
4 Genauigkeitsuntersuchung des FUhrungssystems ...........cccccccimmmiiiiccssecerens s ssssssssceee s s ssssssssnnes 4
4.1 UntersuchungSumfang .......cccccciiiiiiicciscciiis s csssse e s e s s s s ssme e e e e e s s s anmn e e e e e e s sanmmenenees 4
4.2 LT =TT o 1= ) = S 4
4.3 Untersuchungsverfahren ... s 5
4.4 Bericht Giber die MesSsSergebnisse ........ccccovriiiminiii e ——_—— 13
5 Genauigkeitsuntersuchung der Flihrungsbahn ..o 13
5.1 UntersuchungSumfang ... 13
5.2 Definition der geometrischen Elemente und Genauigkeit der beschriebenen KenngréfRen
......................................................................................................................................................... 13
5.3 LT =TT o 1= - SRR 15
5.4 UntersuchungSverfahren ... s s s am s e e e e s e smn e e e e e e s snnnns 15
5.5 ProufwerkStUCK .....coccciiiiieiiirin it 15
LiteraturNiNWeISe .......cceiiiiiiiiirr s 16



		2026-04-17T20:26:43+0000
	DIN Deutsches Institut fuer Normung e. V.
	Dokument ist zertifiziert




